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Dispositif d’accouplement entre une chaussure de ski et un ski.

@ L’invention concerne un dispositif d’accouplement (1)
entre une chaussure de ski et un ski, comportant une ma-

choire avant et une talonniére (4,5), et comportant un dis- 4 1§P 31'
positif de pose pour la chaussure de ski, qui est disposé

dans la région de la machoire avant (4). Ce dispositif de )( /

pose est guidé en hauteur sur le ski; il peut pivoter trans- e

versalement au sens longitudinal du dispositif d’accouple- =t -
ment (1) autour d’un axe perpendiculaire a la surface (6) du N T
ski, et il est assemblé en déplacement, transversalement a B &

Faxe longitudinal du dispositif d’accouplement (1), a un a9 E‘“'
serre-flan (15) engagé avec la chaussure de ski et pouvant §

pivoter autour d’'un axe (21) perpendiculaire a la surface (6)
du ski. Le dispositif porteur (24) s’étend, depuis la ma-
choire avant (4), sur une partie de la distance (47) entre la
machoire avant et la talonniére (4,5) et il est monté pivo-
tant, dans sa région terminale tournée vers la talonniére
(5), autour de points de pivotement respectifs (46,57) dis-
posés dans la région des bords latéraux longitudinaux en
vis-a-vis (31).
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La présente invention concerne un dispositif d’accouplement
entre une chaussure de ski et un ski, comportant une machoire avant
et une talonniére, et comportant un dispositif de pose pour la chaus-
sure de ski, qui est disposé dans la région de la machoire avant, qui
est guidé en hauteur sur le ski et peut pivoter transversalement au
sens longitudinal du dispositif d’accouplement autour d’un axe perpen-—
diculaire & la surface du ski, et qui est assemblé en déplacement,
transversalement & 1’axe longitudinal du dispositif d’accouplement, &
une pidce d’accouplement engagée avec la chaussure et pouvant pivo-
ter autour d'un axe perpendiculaire a la surface du ski.

Dans une fixation de ski connue par la demande de brevet al-
lemand DE-A 40 05 495, au nom de la présente demanderesse, on décrit
un dispositif d’accouplement constitué d’une machoire avant et d’une
talonniére et destiné & maintenir une chaussure de ski sur un ski. Un
élément d’assemblage est disposé entre la machoire avant et la talon-
nidre, et il est fixé de maniére articulée & un levier pivotant assemblé
en déplacement & la machoire avant et/ou & la talonniére. Lorsque la
chaussure est libérée de la fixation de ski, suite & I’action d’un couple
de rotation appliqué par l’intermédiaire de la jambe du skieur, la ma-
choire avant pivote, & 'atteinte de la force de déclenchement, autour
d'un axe orienté ~verticalement & 1la surface du ski; 1’élément
d’assemblage est alors pivoté, par !’intermédiaire du levier pivotant,
autour d’un autre axe qui est disposé verticalement dans la région du
talon et relie en mobilité de rotation 1'élément d’assemblage a la talon-
niére. A cela s’ajoute, lors du dégagement par pivotement de 1'élément
d’assemblage, une diminution de la distance entre machoire avant et
talonniére, de sorte que les forces nécessaires pour le déclenchement
de la fixation de ski dépassent temporairement les valeurs préréglées,
ce dont il faut tenir compte lors de Pajustement d’une telle fixation de
ski, en appliquant un facteur de correction.

La présente invention a pour but de fournir une fixation de ski
avec laquelle, lors de son déclenchement, n'apparaissent quasiment pas
de forces de frottement dues & des mouvements relatifs entre la
chaussure de ski et les surfaces de pose constituées par des éléments
de la fixation, et ne se produit pas d’augmentation des valeurs de dé-

clenchement réglées.
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LYinvention atteint ce but par le fait qu’un dispositif porteur
g'étend, depuis la méchoire avant, sur une partie de la distance entre
la machoire avant et la. talonniére, et est monté pivotant, dans sa ré—
gion terminale tournée vers la talonniére, autour de points de pivote-
ment respectifs disposés dans la région des bords latéraux longitudi-
naux en vis-ad-vis. Les avantages de cette solution étonnamment simple
résident dans le fait que le dispositif porteur n’est disposé que sur
une partie de la distance entre machoire avant et talonniére et pré-
sente, au lieu d'un palier de pivotement disposé sur la talonniére dans
la région de Y’axe médian longitudinal du ski, des points d’appui res-
pectifs sur des bords latéraux se faisant face du dispositif porteur,
points autour desquels ce dernier est dégagé par pivotement lors d’un
mouvement de pivotement de la méachoire avant. Du fait de la cinéma-
tique de cet agencement, un faible mouvement relatif, négligeable, ap-
parait, lors du pivotement de la chaussure en cas de déclenchement,
entre la semelle de la chaussure et le dispositif d’appui disposé dans
la région pour les orteils de la chaussure sur le dispositif porteur. De
la sorte, il n’apparait pas entre la. semelle et le dispositif porteur de
forces de frottement influencant le comportement de déclenchement. On
peut ainsi obtenir une courbe caractéristique idéale de la force de dé-
clenchement, largement libérée de facteurs perturbateurs, par le fait
qu’au début du mouvement de pivotement, la force de déclenchement
nécessaire augmente jusqu'a un point prédéfini, pour absorber dans
cette plage des chocs 3 ondes courtes sans déclencher la fixation de
ski. Si la déviation dépasse cette plage, suite & une sollicitation exces-
sive qui produirait un endommagement du pied du skieur, on obtient
une libération rapide, sans apparition de pointes de sollicitation in—
définies.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, le dispositif
porteur est doté d’une coulisse, disposée dans un plan s’étendant pa-
rallélement & la surface de pose du dispositif d’accouplement, qui est
traversée par un coulisseau fixé sur le ski et guidée en hauteur par
rapport au ski par ’intermédiaire de ce coulisseau. Le dispositif por-
teur est ainsi fixé par la coulisse dans le sens longitudinal du ski et
le dégagement par pivotement horizontal du dispositif porteur peut
s'effectuer autour de l'un ou Pautre des points d’appui mutuellement

distants.
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Selon une autre configuration avantageuse, un dispositif de gui-
dage longitudinal est disposé entre le dispositif porteur et un serre-
flan pivotant de la machoire avant. On obtient ainsi une compensation
de longueur entre les points de pivotement, opposés sur lg longueur,
des éléments pivotants de la fixation de ski, tels que le dispositif
porteur et la michoire avant.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, le dispositif
de guidage longitudinal est assemblé au dispositif porteur et orienté,
dans sa position de repos, parallélement au sens longitudinal du dispo-
sitif d’accouplement, et un doigt d’entrainement assemblé en déplace-
ment au serre-flan s’engage dans ce dispositif de guidage longitudinal.
De la sorte, on n’a pas besoin d’éléments de guidage supplémentaires,
leviers de commande notamment, entre le doigt d’entrainement de la
machoire avant et le dispositif porteur.

Selon une autre variante possible, le dispositif porteur est as-
semblé au doigt d’entrainement, doigt qui est guidé dans une voie de
guidage disposée sur le serre-flan de la machoire avant et s’étendant,
en position de repos, parallélement au sens longitudinal du dispositif
d’accouplement. D’une maniére avantageuse, la voie de guidage peut
ainsi &tre incorporée, par une configuration correspondante du moule,
sans coit supplémentaire dans la machoire avant réalisée par moulage
sous pression ou par injection.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, le dispositif
porteur est doté de parties en saillie du genre doigts s’étendant en
direction de la talonniére, qui s’engagent dans des évidements en V
d'une pidce de contre-appui montée sur le ski, un angle d’ouverture
des évidements en V étant Supérieur 3 un angle au sommet des parties
en saillie du genre doigts du dispositif porteur. On peut ainsi obtenir
le dégagement par pivotement alternatif du dispositif porteur, a partir
de sa position médiane & 1’état de repos, sans éléments de guidage
supplémentaires.

Selon une autre configuration avantageuse, la piéce de contre-
appui et le coulisseau ou la coulisse sont disposés sur un élément
d’assemblage reliant la michoire avant & la talonniére. Le dispositif
porteur est ainsi fixé dans sa position relative par rapport a la ma-
choire avant et/ou talonniére et on obtient, sans éléments d’ajustement

supplémentaires, une possibilité de réglage du dispositif d’accouplement



10

15

20

25

30

35

2673848

4

dans sa position relative par rapport au ski et dans le sens longitudi-
nal de ce dernier.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, une partie
de coulisse, s’étendant depuis ’axe médian du dispositif porteur en di-
rection d’une partie en saillie du genre doigt, est configurée en partie
d’arc de cercle dont le centre se trouve dans la région de I'autre
partie en saillie du genre doigt en vis-a-vis, tandis que la. partie de
coulisse qui s’étend depuis l’axe médian en direction de lautre partie
en saillie, est configurée en partie d’arc de cercle tournant autour de
la premidre partie en saillie. On obtient ainsi, quelle que soit la direc-
tion commandée, un mouvement de pivotement précis autour du point
de rotation constitué par le prolongement du genre doigt.

Selon une caractéristique supplémentaire, une plaque de pose en
matériau & faible frottement, notamment en matiére plastique telle que
du Téflon, est disposée sur le dispositif porteur. On simplifie ainsi la
libération de la chaussure du dispositif d’accouplement & la suite d’un
processus de déclenchement provoqué par P’action d’une force.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, la piéce de
contre-appui est assemblée, notamment en déplacement, & une plaque
de base ou encore un boitier de la machoire avant. On obtient ainsi
des possibilités étendues de réglage a différentes tailles de chaussure
de ski, sans dépenses de réglage supplémentaires pour réajuster le
dispositif porteur.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, la piéce de

. contre-appui et le coulisseau ou encore la coulisse sont disposés sur

une partie de I’élément d’assemblage qui est déplagable conjointement
avec la machoire avant. Le dispositif porteur pivotant peut ainsi étre
monté sur des fixations de ski existantes.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, la piéce de
contre—appui peut coulisser sur 1’élément d’assemblage dans le sens
longitudinal du dispositif d’accouplement et est dotée d’un dispositif
d’arrét libérable en cas de besoin. Cela permet de modifier la distance
entre machoire avant et talonnidére en modifiant leur position relative
par rapport & I’élément d’assemblage.

Selon une variante de réalisation avantageuse, le dispositif por-
teur est doté de deux coulisses disposées en symétrie inverse par

rapport 3 son axe médian et dans lesquelles peuvent coulisser des
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coulisseaux, et le coulisseau, qui se trouve dans la direction de déga-
gement par pivotement du dispositif porteur, constitue le point de pi-
votement pour le dispositif porteur, la coulisse associée au coulisseau
en vis-a-vis étant constituée par une partie d’un cercle dont le centre
se trouve dans le premier coulisseau. Les coulisseaux constituent ainsi
alternativement le point de pivotement et on peut donc se passer des
piéces de contre-appui et des prolongements du genre doigts.

Selon une configuration supplémentaire avantageuse, la longueur
du dispositif porteur est égale de préférence 3 environ 60% de la dis-
tance entre machoire avant et talonniére pour la taille minimale de
chaussure. On obtient ainsi un minimum de mouvement relatif entre la
semelle de la chaussure et le dispositif porteur lors d’un processus de
pivotement.

Selon une autre configuration supplémentaire avantageuse, le
dispositif porteur est disposé avec possibilité de remplacement, et on
peut utiliser en cas de besoin des dispositifs porteurs de longueurs
différentes. On peut ainsi obtenir une longueur de dispositif porteur
adaptée aux relations cinématiques.

Selon une autre variante de réalisation avantageuse, les parties
en saillie du genre doigts sont disposées sur la piéce de contre-appui
et les évidements en V sur le dispositif porteur. On peut ainsi entre—
prendre d’une manidre trés simple un remplacement de la piéce de
contre-appui en cas d’usure des prolongements du genre doigts.

Enfin, selon une derniére configuration supplémentaire avanta-
geuse, une distance de recouvrement verticale de l’entraineur est su-
périeure & une plage de réglage verticale du serre-flan. On garantit
ainsi I’engagement du serre-flan dans le dispositif .de guidage longitu—-
dinal méme lors d’un réglage vertical du serre-flan afin de s’adapter &
la semelle ou lors d’un dégagement du serre-flan par pivotement dans
le sens vertical.

L’exposé qui suit décrit plus en détail 'invention, en vue de sa
meilleure compréhension, 3 l’aide des exemples de réalisation représen-—
tés sur les dessins annexés, dans lesquels:

la figure 1 est une vue de c6té, en coupe partielle, d’un dispo-
sitif d’accouplement doté d’un dispositif porteur selon 1’invention;

la figure 2 est une vue de dessus du dispositif d’accouplement

selon la figure 1, représenté sans chaussure de ski;



10

15

20

25

30

35

2673848

6

la figure 3 est une vue de dessus du dispositif d’accouplement
selon la figure 2 doté du dispositif porteur selon l’invention, a3 D’état
dégagé par pivotement;

la figure 4 est une représentation schématique des relations ci-
nématiques du dispositif d’accouplement doté du dispositif porteur se-
lon ’invention;

la figure 5 est une vue de dessus d’une autre variante de réali-
sation du dispositif porteur selon l’invention;

la figure 6 est une vue de dessus d’une autre variante du dis-
positif porteur selon l'invention.

Les figures 1 et 2 représentent un dispositif d’accouplement 1
destiné & fixer une chaussure de ski 2 sur un ski 3. Le dispositif
d’accouplement 1 est constitué d’une machoire avant 4 et d’une talon-
niére 5, qui sont fixées sur une surface 6 du ski 3 en étant montées
coulissantes, dans le sens longitudinal du ski 3, dans des guides lon-
gitudinaux 7 formés par un profilé en C. La machoire avant 4 et la ta-
lonnidre 5 sont assemblées par un é&lément d’assemblage en forme de
bande 8, déformable & volonté dans le sens transversal du ski, ainsi
que dans le sens longitudinal entre la méachoire avant 4 et la talon-
nidre 5, mais cependant rigide, notamment rigide en traction. L’élément
d’assemblage 8 est fixé & la méchoire avant 4 et & la talonniére 5 par
des éléments de fixation 9. La méachoire avant 4 présente un dispositif
de blocage 10, par exemple un ergot d’arrét 12, qui peut &tre vertica-
lement déplacé & V’encontre d’un ressort spiral 11 et est enclenché
dans des é&videments 13 du guide longitudinal T7; il permet
d’entreprendre un positionnement du dispositif d’accouplement 1 dans
le sens longitudinal du ski 3, la michoire avant et la talonniére 4,5
étant conjointement déplacées par lintermédiaire de 1’élément
d’assemblage 8. La chaussure de ski 2 est fixée en position d’une ma-
nidre connue dans le dispositif d’accouplement 1, par ’intermédiaire de
serre—flans 15,16 agissant sur des parties saillantes de semelle 14,
contre des plaques de pose 19,20 disposées sur le ski 3 ou encore
I’élément d’assemblage 8 et constituant des surfaces de pose 17,18. Le
serre—flan 15 de la. machoire avant 4 est pivotant, autour d'un axe 21
perpendiculaire & la surface 6 du ski 3, dans un plan s'étendant pa-
ralldlement & la surface 6, de sorte que la chaussure 2 est libérée de

la méachoire avant 4 et donc du dispositif d’accouplement 1 lors de
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I'apparition d’une force agissant transversalement au sens longitudinal
du ski. Par P’intermédiaire d’un dispositif de réglage 22 schématique-
ment représenté, on peut opposer une résistance prédéfinissable au
dégagement par pivotement du serre-flan 15. Afin d’éviter des forces
de frottement entre la chaussure 2 et la surface de pose 17 associée a
la région pour les orteils, la plagque de pose 19 est disposée sur un
dispositif porteur 24, constitué par une plaque pivotante 23, qui peut
pivoter dans un plan paralléle & la surface 6. A cet effet, la plaque
pivotante 23 présente, & son extrémité 25 tournée vers la machoire
avant 4, un dispositif de guidage longitudinal 27, constitué par un
trou oblong 26, qui est disposé le long d’un axe médian 28 et s’étend
dans le sens longitudinal du ski 3. Dans ce dispositif 27 s’engage un
doigt d’entrainement 29, assemblé au serre-flan pivotant 15 de la ma-
choire avant 4, qui transmet le mouvement de pivotement du serre-flan
15 & la plaque pivotante 23 du dispositif porteur 24. A Vautre extré-
mité 30 de la plagque pivotante 23, des parties en saillie du genre
doigts 32, saillantes en direction de la talonniére 5, sont disposées sur
la. plaque pivotante 23 dans la région des bords latéraux longitudinaux
31, saillies par 1'intermédiaire desquelles la plaque pivotante 23
s’appuie, dans le sens longitudinal du ski, contre une piéce de contre-
appui 33 fixée sur 1’élément d’assemblage 8. A cet effet, la piéce de
contre—appui 33 présente des évidements 34 approximativement en V,
dont Pangle d’ouverture 35 est supérieur & un angle au sommet 36 des
parties saillantes 32. L’entraxe 37 des évidements 34 ou encore des
parties saillantes 32, disposés parallélement & la surface 6 et a dis-
tance mutuelle transversalement au sens longitudinal du ski, est égal a
environ 60-80% de la largeur 38 de la plaque pivotante 23, qui est ap-
proximativement égale 3 la largeur 39 du ski. Afin de fixer en position
la plaque pivotante 23 dans le sens de Paxe médian 28, elle est, dans
une coulisse 40 disposée dans une région associée aux parties sail-
lantes 32, traversée en direction perpendiculaire & la surface 6 du ski
3 par un coulisseau 41 disposé sur 1'élément d’assemblage 8, et guidée
en hauteur par une partie saillante du genre bride 42 du coulisseau
41, La région de la pidce de contre-appui 33 et de la coulisse 40 pré-
sentant les parties saillantes du genre doigts 32 de la plaque pivotante
23 est par exemple recouverte par un élément de recouvrement 43,

réalisé en matidre plastique et fixé par exemple par des assemblages &
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enclenchement 44 sur la plaque pivotante 23.

D'une maniére générale, on retiendra que Ile dispositif
d’accouplement 1 décrit n’est bien slr pas limité aux dispositifs
d’accouplement 1 selon l'invention respectivement représentés et dé-
crits, ainsi qu’aux machoires avant 4 et talonniéres 5 dotées de
1’élément d’assemblage 8 respectivement représentées et décrites; au
contraire, on peut utiliser un type quelconque de méachoire avant 4 et
de talonnidre 5, & déclenchement horizontal et/ou vertical, ou encore
diagonal.

L’emploi du dispositif porteur 24 configuré en plaque pivotante
23 permet au mouvement relatif de la chaussure 2 sur la surface de
pose 17 de la plaque de pose 19, qui se produit lors du déclenchement
de la fixation de sécurité, de rester faible du fait du pivotement
conjoint de la plaque pivotante 23, de sorte qu'on évite Vapparition de
forces de frottement. L’écartement 45 dans le sens longitudinal du ski
entre Uentraineur 29 et les évidements 34 de la piéce de contre—appui
33, qui constituent des points de pivotement 46 pour la plaque pivo-
tante 23, est égal de préférence a 60% d’une distance 47 entre la mé-
choire avant 4 et la talonniére 5, distance qui correspond a la taille de
la chaussure de ski 2 dans son étendue longitudinale. Grace a cet
écartement 45 fixé par la distance 47, on obtient un mouvement relatif
minimal de la chaussure 2 par rapport & la plaque de pose 19 dans la
région pour les orteils. La plaque pivotante 23 du dispositif porteur 24
présente une longueur 48 dans le sens longitudinal du ski.

Les figures 3 et 4 représentent respectivement, de maniére sim-
plifiée, le dispositif d’accouplement 1 dans la position pivotée de la
plaque pivotante 23, et les relations cinématiques. La chaussure de ski
2 est bloquée par serrage dans son sens longitudinal entre la méchoire
avant 4 et la talonnidre 5 par ses extrémités frontales 49, et maintenue
en direction verticale par un recouvrement des parties saillantes de
semelle 14 par les serre-flans 15,16, Le serre-flan 15 de la méchoire
avant 4 peut pivoter parallélement & la surface 6 du ski 3 autour d’un
axe 21 s’étendant perpendiculairement & la surface 6. Le doigt
d’entrainement en forme de goujon 29 est disposé sur le serre—-flan 15
en direction de la surface 6 et guidé en déplacement longitudinal, dans
le sens longitudinal de la plaque pivotante 23 constituant le dispositif

porteur 24, dans le dispositif de guidage longitudinal 27. A P’extrémité
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30 opposée 3 la méachoire avant 4, la plaque pivotante 23 s’appuie par
les parties saillantes du genre doigts 32 dans les évidements 34 de la
pidce de contre-appui 33 disposée sur 1’élément d’assemblage 8. Lors
du pivotement du serre-flan 15 dans la direction d’une fléche 50, la
plaque pivotante 23 est, par le doigt d’entrainement 29 s’engageant
dans le dispositif de guidage longitudinal 27, conjointement pivotée
autour du point de pivotement 46 constitué par la partie saillante 32 et
Pévidement 34. Lors de ce mouvement de pivotement, un point central
51 de la plaque de pose 19 se déplace le long d’une trajectoire circu-
laire de rayon 52 et ayant pour centre le point de pivotement 46. Un
axe de symétrie 53 de la chaussure de ski 2, s’étendant dans le sens
longitudinal, se décale alors d'un angle 54 par rapport a l'axe médian
98 et une surface de contact de la chaussure de ski 2, supposée
ponctuelle et associée 4 la plaque de pose 19, se déplace le long d’une
trajectoire en arc de cercle, de rayon 55 et ayant pour centre un
point d’appui 56 présent entre l’extrémité frontale 49 de la chaussure
2 et la talonniére 5. Lors d’un pivotement du serre-flan 15 en direc-
tion opposée, il se produit un dégagement par pivotement inversement
symétrique de la plaque pivotante 23, Pautre partie saillante 32, dis-—
tante de la premidre de l’entraxe 37, constituant un point de pivote-
ment 57 avec 1’évidement complémentaire 34. Dans la variante de réali-
sation représentée sur la figure 3, afin de bloquer la plaque pivotante
23 dans le sens longitudinal et de soutenir ainsi les parties saillantes
du genre doigts 32 dans la piéce de contre-appui 33, on a disposé des
éléments élastiques 58, par exemple un ressort de traction 59 entre la
plaque pivotante 23 et la pidce de contre-appui 33 ou encore 1’élément
d’assemblage 8, et/ou un ressort de compression 60 dans le dispositif
de guidage longitudinal 27, entre le doigt d’entrainement 29 et la
plague pivotante 23.

La figure 5 représente une autre variante de réalisation du dis-
positif porteur 24. Le serre-flan 15 est disposé sur le ski 3 avec pos-
sibilité de pivotement autour de l’'axe 21 par le doigt d’entrainement
29. Le doigt d’entrainement est guidé en déplacement longitudinal dans
le dispositif de guidage longitudinal 27 de la plagque pivotante 23, A
Pextrémité opposée 30, symétriquement A I’axe médian 28 et avec un
entraxe 61, on a disposé deux coulisseaux en forme de goujons 62 qui

dépassent verticalement de la surface 6 du ski 3, et deux coulisses
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circulaires 63, qui traversent la plaque pivotante 23. Les coulisses 63
s'étendent, a4 partir des coulisseaux 62, en arcs de cercle en direction
de D'axe médian 28 et de I'extrémité 30 de la plaque pivotante 23, le
centre des coulisses circulaires 63 étant chaque fois formé par un
point central 64 du coulisseau opposé 62.

La figure 6 représente une autre variante de réalisation de la
plaque pivotante 23. Elle présente, & Pextrémité 30 opposée au disposi-
tif de guidage longitudinal 27, les évidements 34 pour les parties en
saillie du genre doigts 32, disposées sur la piéce de contre-appui 33 et
saillantes en direction du dispositif de guidage longitudinal 27. La
pieéce de contre-appui 33 est montée sur le ski 3 ou encore sur
élément d’assemblage 8 avec possibilité de coulissement dans le sens
longitudinal du ski 3 conformément & une double fléche 65 et peut
8tre, par l’intermédiaire d’un dispositif d’arrét 66, fixée dans sa posi-
tion par rapport au ski 3 ou encore & 'élément d’assemblage 8. En vue
d’une application sans jeu des parties saillantes 32 dans les évide-
ments 34, on a par exemple disposé 1’élément élastique 58, dans la ré-
gion du dispositif de guidage Ilongitudinal 27, entre le doigt
d’entrainement 29 et la plaque pivotante 23. Grace a la possibilité de
réglage de la position de la piéce de contre-appui 33 par rapport au
ski 3 ou encore i 1'é61ément d’assemblage 8, on peut utiliser alternati-
vement des plaques pivotantes 23 de différentes longueurs 48, ce qui
est par exemple souhaitable lorsqu’on utilise le ski 3 pour différentes
tailles de chaussures de ski 2. Du fait de la possibilité de réglage, re-
présentée & titre d’exemple, de la piéce de contre-appui, cette variante
de réalisation est notamment souhaitable pour des skis de location,
pour lesquels il faut trés fréquemment régler le dispositif
d’accouplement 1. Afin de fixer la position de la plaque pivotante 23 en
direction perpendiculaire & la surface 6 du ski 3, on a disposé, sur la
pidce de contre-appui 33, une branche 67 qui dépasse au-dessus de la
plaque pivotante 23 & P’extrémité 30.

Pour des dispositifs d’accouplement 1, on sait qu'on peut réaliser
le serre-flan 15 de la machoire avant 4 verticalement réglable afin de
s'adapter & V’épaisseur de semelle et/ou, comme le montre la figure 1,
pivotant autour d’un axe s’étendant transversalement au sens longitu-
dinal du ski et paralldlement & la surface 6 du ski 3, selon la fléche

68. Dans une telle configuration, afin de garantir ’engagement du
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doigt d’entrainement 29 dans le dispositif de guidage longitudinal 27,
une distance de recouvrement verticale 69 entre le doigt 29 et le dis-
positif 27 est supérieure aux déplacements verticaux du doigt 29 lors
d’une adaptation en hauteur ou encore d’un pivotement du serre-flan
15.

Dans les exemples de réalisation, les différentes piéces ont été
représentées & une échelle déformée et non proportionnelle, afin de
mieux comprendre l'invention. De plus, les différentes combinaisons de
caractéristiques décrites globalement dans les exemples de réalisation,
peuvent aussi constituer indépendamment de propres solutions inven-

tives.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d’accouplement entre une chaussure de ski et un
ski, comportant une machoire avant et une talonniére, et comportant un
dispositif de pose pour la chaussure de ski, qui est disposé dans la
région de la michoire avant, qui est guidé en hauteur sur le ski et
peut pivoter transversalement au sens longitudinal du dispositif
d’accouplement autour d’un axe perpendiculaire & la surface du ski, et
qui est assemblé en déplacement, transversalement & l’axe longitudinal
du dispositif d’accouplement, & une piéce d’accouplement engagée avec
la chaussure de ski et pouvant pivoter autour d'un axe perpendicu-
laire & la surface du ski, caractérisé en ce qu’un dispositif porteur
(24) s’étend, depuis la machoire avant (4), sur une partie de la dis-
tance (47) entre la mAchoire avant et la talonniére (4,5), et est monté
pivotant, dans sa région terminale tournée vers la talonniére (5), au-
tour de points de pivotement respectifs (46,57) disposés dans la région
des bords latéraux longitudinaux en vis-a-vis (31).

2. Dispositif d’accouplement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le dispositif porteur (24) est doté d’une coulisse (40), dis-
posée dans un plan s'étendant parallélement & la surface de pose du
dispositif d’accouplement (1), qui est traversée par un coulisseau (41)
fixé sur le ski (3) et guidée en hauteur par rapport au ski (3) par
Pintermédiaire de ce coulisseau.

3. Dispositif d’accouplement selon la revendication 1 ou 2, carac—
térisé en ce qu’un dispositif de guidage longitudinal (27) est disposé
entre le dispositif porteur (24) et un serre-flan pivotant (15) de la
machoire avant (4).

4, Dispositif d’accouplement selon 1'une quelconque des revendi-
cations 1 & 3, caractérisé en ce que le dispositif de guidage longitudi-
nal (27) est assemblé au dispositif porteur (24) et orienté, dans sa po-
sition de repos, parallélement au sens longitudinal du dispositif
d’accouplement (1), et un doigt d’entrainement (29) assemblé en dépla-
cement au serre~flan (15) s’engage dans ce dispositif de guidage lon-
gitudinal (27).

5. Dispositif d’accouplement selon P'une quelconque des revendi-
cations 1 & 4, caractérisé en ce que le dispositif porteur (24) est as-
semblé au doigt d’entrainement (29), doigt qui est guidé dans une voie

de guidage disposée sur le serre-flan (15) de la michoire avant (4) et
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s’étendant, en position de repos, parallélement au sens longitudinal du
dispositif d’accouplement (1).

6. Dispositif d’accouplement selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 & 5, caractérisé en ce que le dispositif porteur (24) est doté
de parties en saillie du genre doigts (32) s’étendant en direction de la
talonniére (5), qui s’engagent dans des évidements en V (34) d’une
pidce de contre-appui (33) montée sur le ski (3), un angle d’ouverture
(35) des évidements en V (34) étant supérieur & un angle au sommet
(36) des parties en saillie du genre doigts (32) du dispositif porteur
(24).

7. Dispositif d’accouplement selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 & 6, caractérisé en ce que la piéce de contre-appui (33) et le
coulisseau (41) ou la coulisse (40) sont disposés sur un élément
d’assemblage (8) reliant la machoire avant (4) & la talonniére (5).

8. Dispositif d’accouplement selon 'une quelconque des revendi-
cations 1 & 7, caractérisé en ce gqu'une partie de coulisse, s’étendant
depuis ’axe médian (28) du dispositif porteur (24) en direction d’une
partie en saillie du genre doigt (32), est configurée en partie d’arc de
cercle dont le centre se trouve dans la région de Pautre partie en
saillie du genre doigt (32) en vis—a-vis, tandis que la partie de cou-
lisse qui s'étend depuis ’axe médian (28) en direction de V’autre partie
en saillie du genre doigt (32), est configurée en partie d’arc de cercle
tournant autour de la premiére partie en saillie du genre doigt (32).

9. Dispositif d’accouplement selon 'une quelconque des revendi-
cations 1 & 8, caractérisé en ce qu'une plaque de pose (19) en maté-
riau & faible frottement, notamment en matiére plastique telle que du
Téflon, est disposée sur le dispositif porteur (24).

10. Dispositif d’accouplement selon 'une quelconque des revendi-
cations 1 & 9, caractérisé en ce que la piéce de contre-appui (33) est
assemblée, notamment en déplacement, & une plaque de base ou encore
un boitier de la michoire avant (4).

11. Dispositif d’accouplement selon Pune quelconque des revendi-
cations 1 & 10, caractérisé en ce que la piéce de contre-appui (33) et
le coulisseau (41) ou encore la coulisse (40) sont disposés sur une
partie de 1’6lément d’assemblage (8) qui est déplagable conjointement
avec la machoire avant (4).

12. Dispositif d’accouplement selon ’une quelconque des revendi-



10

15

20

25

30

2673848

14

cations 1 & 11, caractérisé en ce que la piéce de contre-appui (33)
peut coulisser sur P’élément d’assemblage (8) dans le sens longitudinal
du dispositif d’accouplement (1) et est dotée d'un dispositif d’arrét
(66) libérable en cas de besoin.

13. Dispositif d’accouplement selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 & 12, caractérisé en ce que le dispositif porteur (24) est doté
de deux coulisses (63) disposées en symétrie inverse par rapport & son
axe médian (28) et dans lesquelles peuvent coulisser des coulisseaux
(62), et le coulisseau (62), qui se trouve dans la direction de dégage-
ment par pivotement du dispositif porteur (24), constitue le point de
pivotement pour le dispositif porteur (24), la coulisse associée au cou-
lisseau en vis—a-vis étant constituée par une partie d’un cercle dont le
centre (64) se trouve dans le premier coulisseau (62).

14. Dispositif d’accouplement selon 1’une quelconque des revendi-
cations 1 & 13, caractérisé en ce que la longueur du dispositif porteur
(24) est égale de préférence a environ 60% de la distance (47) entre la
michoire avant (4) et la talonniére (5) pour la taille minimale de
chaussure.

15. Dispositif d’accouplement selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 & 14, caractérisé en ce que le dispositif porteur (24) est dis-
posé avec possibilité de remplacement, et on peut utiliser en cas de
besoin des dispositifs porteurs (24) de longueurs (48) différentes.

16. Dispositif d’accouplement selon 1'une quelconque des revendi-
cations 1 & 15, caractérisé en ce que les parties en saillie du genre
doigts (32) sont disposées sur la piéce de contre-appui (33) et les évi-
dements en V (34) sur le dispositif porteur (24).

17. Dispositif d’accouplement selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 & 16, caractérisé en ce qu’une distance de recouvrement
verticale de l’entraineur (29) est supérieure a4 une plage de réglage

verticale du serre-flan (15).
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